NOWOI!CI

mikroskop pomiarowy MF

szczeg!gowe informacje na stronie 376.

projektor pomiarowy PJ-H30
Seria 172
szczeg!gowe informacje na stronie 384.
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precyzyjne lupy pomiarowe

sDo pomiar!'w dgugo”ci, k#ta, "rednic, grubo"ci linii, podziagki gwint!w, itp.
seatwa wymiana pgytek pomiarowych.
seatwy pomiar.

Seria 183
lupa pomiarowa

Nr. Powi kszenie Polelobristasa Wymiary
mm g mm
183-101 18Ix 24,5 40 é!37!x!48
183-131 10!x 24,5 42 éI37!x!45

zestawy(lupy pomiarowe z pgytkami pomiarowymi)

Nr. Skgad!zestawu
183-902 183-101,!183-102,'183-106,!183-107,!!
183-112,1183-113,!183-114
183-903 183-101,!183-102,!183-106,!183-107,!!
183-101 183-109,!183-113,!183-115
183-904 183-101,!183-102

@ Podswietlenie
-

@ 950757

Seria 183
poytki pomiarowe

Dane techniczne
"rednica pgytek pomiarowych: 30 mm
wg#cznie z opakowaniem

THEKHESS

Wyposalenie specjalne
Nr.  Opis
950757 uchwyt lupy z o"wietleniem
(bez baterii)
353489 batteria LR14

183-104 183-105

183-107 183-108 183-110

183-109 183-111

183-112

183-113

183-114

Nr.
Nr.
Nr.

183-10Ziatka wspogrz$dnych, ki#ty, promiéie183-109dgugoci w mm
183-103#ty, promienie, dgugo”ci, otwory Nr. 183-11k#ty, promienie

183-104grubo'ci Nr.
Nr.

siatka wspogrz$dnych w mm
Nr.
Nr.
Nr.

183-107#ty, promienie, dgugo"ci
183-10&siatka wspogrz$dnych, otwory

Mitutoyo

362

183-105k#ty, promienie, otwory, dgugo”ci, Nr.
Nr.
183-106k#ty, promienie, otwory, dgugo'ci Nr.
Nr.

183-111podziagki gwint!'w (metryczne)

183-112podziagki gwint!w skok/cal

183-11%#ty, promienie, dgugo”ci

183-114dgugo”ci w Inch

183-1151SO-podziagki gwint!w
0,25/0,3/0,35/0,4/0,45/0,5/0,0/0,8/




lupy kieszonkowe

sStojaca, pewny uchwyt.
séatwa obsguga.
sWgacznie z futeragem i !ciereczk" do czyszczenia.

Seria 183
wykonanie pisakowe

e Nr. Powi kszenie  PoleMasa  Wymiary
obrazu

mm g mm
183-201 183-201  25Ix 34 17 €é114,5Ix1125

Seria 183
wykonanie stojace

Nr. Powi kszenie  PoleMasa  Wymiary

obrazu
mm g mm
183-202 183-202  25!x 3,3 90  é!31,5!x!115

Seria 183
wykonanie stojace

Nr. Powi kszenie  PoleMasa  Wymiary

obrazu
mm g mm
183-203 183-203 50!x 1,6 82  é!131,5!x!100

lupy kieszonkowe

sTubus teleskopowy umot#liwia wyra$ne zobrazowanie detalu.

Seria 183

Nr. Powi kszenie  Pole!Masa Wymiary

obrazu'é
mm g mm
183-301 183-301 7x 25 17 é1321x143

Seria 183

Nr. Powi kszenie  Pole!Masa Wymiary

obrazu!'é
mm g mm
183-302 183-302 10'x 24 18 €1321x140

Seria 183

Nr. Powi kszenie  Pole!Masa Wymiary

obrazu'é
mm g mm
183-303 183-303 15!x 10 23 €1321x!130

EEEEE——— = Miitutoy0



mikroskop cetruj!cy CF 10

Seria 375

mikroskop centrujlcy CF 10 korpus w zestawie Dane techniczne

cylindryczny trzpien: € 14 mm

Inhalt:
Nr. Opis
375-021 okular 10 X, z plytka z krzy"em
pajeczym i promieniami
939080  #wiatgo odbite
02AKD500 transformator

Zestaw nie zawiera obiektyw$w.

375-101
Seria 375
obiektywy
' 375-031 ‘ 375-032 375-033 375-034 375-035
Obiektyw Nr. Odstep roboczy Pole obrazu é Powilkszenie
mm mm
1x 375-031 40 22,0 10 x
2 x 375-032 60 11,0 20 x
3x 375-033 45 7,3 30 x
5 x 375-034 26 4,4 50 x
10 x 375-035 11 2,2 100 x
Seria 375

okulary z zamontowan! pgytk! pomiarow! Dane techniczne

Powi%kszenie: 10 x
Pole obrazu: é 22 mm

I
|
218 |

Typ A TypB Typ C Typ D
375-021 375-022 375-023 375-024

Mitutoyo > —



Zestaw
skgada si% z
Nr. 375-201
Nr. 375-202
Nr. 375-203
Nr. 375-204
Nr. 375-205

Nr.

375-031 do obiektywy na poprzedniej

375-035
375-012

375-041
375-042

375-043

375-044

375-045

Nr.
375-011

375-042
375-043
375-044
375-045

¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 02AKD500
€ ¢ ¢ ¢ ¢ 939080

Seria 375
zestawy

€ 375-041

¢

€ e ¢ 66 375012
¢

Opis

stronie.

mikroskop centruj'cy

z cylindrycznym trzpieniem
do mocowania é 14 mm
okular 10 x

binokular 10 x,

0 rozstawie w zakresie:
51+76 mm

okular z podziagk! k'tow! 10X,
Zakres obrotu: 3609,
podziagka: skala 1$, noniusz 5'
okular z podw"jnym obrazem
10x

okular z obrotow! pgytk!
pomiarow! (do stosowania
tylko z obiektywem 3x)

375-202

Opis
mikroskop centruj!cy bez
trzpienia do mocowania

375-205

Zestaw nie zawiera obiektyw"w.

Nr. 375-041
okular 10 x
(Nr. 375-201)

Nr. 375-042
binokular 10 x
(Nr. 375-202)

Nr. 375-043
okular z podziagk!
kltow! 10 x

(Nr. 375-203)

Nr. 375-044
okular z podw"jnym
obrazem 10 x

(Nr. 375-204)

Nr. 375-045
okular z obrotow!
poytk! pomiarow!
(stosowat# tylko z
obiektywem 3 x)

(Nr. 375-205)

mikroskop cetruj!cy CF 20

375-204

Nr. 939083
Adapter C-Mount

Nr. 375-012

Fr T
g6 8

X 5x 10 x

Nr. 375-032 Nr. 375-034
Nr. 375-031 | Nr. 375-0?3 | Nr. 375-035
L. 1

Nr. 02AKD500 |
| |




mikroskop stereoskopowy MSM-400

sJasny, ostry trljwymiarowy obraz o du"ej rozdzielczo#ci i wierno#ci kolor'w. Zminimalizowanie
zm$czenia oczu, dzi$ki temu podwy"szenie efektywno#ci i produktywno#ci pracy.
sPowi$kszenie mo"e zosta% dopasowane do typu przyrz&du za pomoc& gatwego do obsgugi
zmiennika powi$kszenia (MSM+412) lub obiektywu Zoom (MSM+Z414 L).

sBezstopniowy Zoom (standard w MSM+Z414 L) umo"liwia powi$kszenie cagkowite mi$dzy
10- a 40-razy.

sOgniskowanie nast$puje przy pomocy ergonomicznie uksztagtowanych pokr$teg, ktlre
znajduj& si$ po obu stronach mikroskopu. Dzi$ki takiemu ugo"eniu przyrz&d jest gatwy do
obsgugi zarlwno dla os!b prawor$cznych jak i lewor$cznych.

sDo mikroskopu mo"na podg&czy% kamery cyfrowe lub kamery video CCD, w celu dokumentac;ji
i archiwizacji zdj$%. Kamery umo"liwiaj& jednocze#nie obserwacj$ zadanych detali.

Seria 377

Wyposa#enie standardowe
dwie muszle wgl&dowe, pokrowiec

,Q“%

s

s,
- @b
- ‘
377-925 K (MSM-412) i
Mgy, ” -
-~

=== Artykugy u#ytkowe
377-946 D (MSM-Z414 - Nr.  Opis

011298 MC #rodek czyszcz&cy do
laboratorilw, foto-optyki
i mikroskop!w (120 ml)

LAY

Wyczerpuj!ce informacje o tym i innych
produktach znajdziecie w naszych
szczeg"gowych prospektach.

.«

w
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mikroskop stereoskopowy MSM-400

Seria 377
Model MSM-412 MSM-Z414 L
Nr. 377-925 K 377-946 D
System optyczny B®NBugh, zobrazowanie boczne i wysoko!ci, wew.skok k'ta 12#
Tubus optyczny binokular, nachylenie tubusu 45#, binokular, nachylenie tubusu 45#,
regulowany odst$p %renicy od 54 do 7@gutewany odst$p %renicy od 54 do 76 mr
regulowane wyr&wnywanie dioptrii  regulowane wyr&wnywanie dioptrii
(tylko lewy okular) (oba okulary)
System zmiany powi$kszenia rewolwer, 2 stopnie bezstopniowy Zoom
Obiektywy 1 x, 2 x (rewolwer) 1 x do 4 x (wsp&gczynnik Zoom:
Obiektywy dodatkowe i 0,5 x, 0,75 x, 1,5 x
(opcjonalnie)
Okular WF10 x (pole widzenia: 20, standard), WF5 x (pole widzenia: 22),
WF15 x (pole widzenia: 13), WF20 x (pole widzenia: 10)
Powi$kszenie cagkowite 10 x, 20 x (okular w standardzie 10 x) 10 x do 40 x (okular w star
QOdstep roboczy 95 mm 80 mm
Zakres zmiany wysoko!ci 44 mm
‘wiatgo przechodz"ce + %r&dgo !wiatga: halogen (12 V, 10

Z kolor. filtrem

‘wiatgo odbite i %r&dgo !wiatga: halogen (12 V, 1
Zasilanie i 230V AC, 50/60 Hz

Moc + 20 W

Masa cagkowita 4,7 kg 5,1 kg

377-025

Okulary T
WF5X /22 = WF10X /20 g WF15X /13¢5 WF20X /10
WF10X /20 377-026 377-027 377-028 377-029

377-030D

MSM-412 MSM-Z414
377-925K 377-946D
—
377-091D ==
H377-007D =1 é
Pier cieniowal (= =0 0.5X 075X 15X
oprawa! 377-045D  377-046D 377-047D
wietlna U Obiektywy!dodatkowe

377-090-1DD m(

EEEEEE——— - Miitutoy0



mikroskop stereoskopowy MSM-400

sJasny, ostry trljwymiarowy obraz o du"ej rozdzielczo#ci i wierno#ci kolor'w. Zminimalizowanie
zm$czenia oczu, dzi$ki temu podwy"szenie efektywno#ci i produktywno#ci pracy.

sPowi$kszenie mo"e zosta% dopasowane do typu przyrz&du za pomoc& gatwego do obsgugi
zmiennika powi$kszenia (MSM+465).

sBezstopniowy Zoom umo"liwia powi$kszenie cagkowite mi$dzy 10- a 40-razy.
sOgniskowanie nast$puje przy pomocy ergonomicznie uksztagtowanych pokr$teg, ktlre

znajduj& si$ po obu stronach mikroskopu. Dzi$ki takiemu ugo"eniu przyrz&d jest gatwy do
obsgugi zarlwno dla os!b prawor$cznych jak i lewor$cznych.

sDo mikroskopu mo"na podg&czy% kamery cyfrowe lub kamery video CCD, w celu dokumentac;ji
i archiwizacji zdj$%. Kamery umo'liwiaj& jednocze#nie obserwacj$ zadanych detali.

Seria 377

Wyposa#enie standardowe
dwie muszle wgl&dowe, pokrowiec

Mg

377-965 K (MSM-465)

| Artykugy u#ytkowe
- Nr.  Opis
— - 011298 MC #rodek czyszcz&cy do
laboratorilw, foto-optyki
i mikroskop!w (120 ml)

377-986 D (MSM-Z475 TL)

T
|

Wyczerpuj!ce informacje o tym i innych
produktach znajdziecie w naszych
szczeg"gowych prospektach.

Mitutoyo > Ju——



mikroskop stereoskopowy MSM-400

377-094D 011491

Seria 377
Model MSM-465 MSM-Z475 TL
Nr. 377-965 K 377-986 D
System optyczny sysirolagey, zobrazowanie boczne i wysoko'ci
Tubus optyczny binokular, nachylenie tubusu 45#, Trinokular, nachylenie tubusu 35#,
regulowany odst$p %renicy od 54 do 76 mm, regulowany odst$p %renicy
regulowane wyr!'wnywanie dioptrii od 32 do 79 mm
(tylko lewy okular)
System zmiany powi$kszenia rewolwer, 4 stopnie obiektyw zoom
Obiektywy 0,6 x, 1,2 %, 2,5 X, 5 x (rewolwer) 0,75 xdo 5 x
Obiektywy dodatkowe 0,5x,1,5%,2x 0,5x, 0,63 x,1,5Xx, 2 x
(opcjonalnie)
Okular WF10 x (pole widzenia: 23, standard), WF6,25 x (pole widzenia: 23), WF15 x (pole
WF20 x (pole widzenia: 13,4), WF32 x (pole widzenia: 10)
Powi$kszenie cagkowite 6 X, 12 x, 25 X, 50 x (okular w standardzie 10 x) 7,5 x do 50 x (okular w st
Odstep roboczy 89 mm 113 mm
Zakres zmiany wysoko"ci 50 mm
Masa cagkowita 6,3 kg 6,9 kg
377-070 377065
Okulary
é WF6.25X /23 gWFISX 117.6 WF20X /13.4 WF32X /10
?,%2170;0/23 ? %377-066 377-067 377-068 377-069
SWF10X /23
377-071
ﬁ C-Mount

MSM-Z475 MSM-465
377-986D 377-965K

176-344

e

377-107D

377-091D =

é é Obiektywy!dodatkole ; J_-, ;
Pier cieniowat = =

" 05x ooax  1%% X 0.3X 0.5X 0.625X 1.5X 2X
oprawall 0 s7r-081D 3770820 3770830 377-00‘0-106D 377»‘076D 377-00‘0-1070 377-‘0770 377-‘073:

wietlna

377-090-1DD E‘g

EEEE—— > Miitutoy0



mikroskop pomiarowy 1TM-5002

Seria 176

Model

Nr.

Zakres pomiarowy XY
System pomiarowy
Max. wysoko"# detalu
Max. waga detalu
Odczyt k$ta

Okular

Obiektyw
Powi&kszenie
*wiatgo przechodz$ce
*wiatgo odbite
Wymiary

Masa

Seria 176
obiektywy

Obiektyw
2 x(176-138)*
5 x(176-139)
10 x(176-137)

Okular 1@ %6-115)
20 x (6,5 mm)
50 x (2,6 mm)

100 x (1,3 mm)

176-811 CED z ggowicami
(152-390 / 152-38pwsalenie specjalne)
(inne ggowice mikrometryczne znajdziecie og4steany

TM-505 TM-510
176-811 CED 176-812 CED
50 x 50 mm 100 x 50 mm
ggowmrettikczne (wyposalenie specjalne)
115 mm 107 mm
5 kg
360% (warto"# podziagki skali 6' przez noniusz)
15 x
2x
30 x

24V, 2 W regulowane nat&!enie
24V, 2 W regulowane nat&!enie
210 x 333 x 391 mm 240 x 333 x 391 mm
13,5 kg 14,5 kg

Okular 15@76-116)*
30 x (6,5 mm)
75 x (2,6 mm)
150 x (1,3 mm)

Okular 20([276-117)
40 x (5,0 mm)
100 x (2,0 mm)
200 x (1,0 mm)

Wyposat#enie standardowe
Nr.  Opis
176-116 okular 15 x
176-138 obiektyw 2 x

176-206 stolik krzylowy 50 x 50
(176-811 CED)

176-207 stolik krzy!owy 100 x 50
(176-812 CED)

Stolik krzylowy wcze"niej zamontowany,
bez ggowicy mikrometrycznej

Wyposa#enie specjalne
patrz strony 371-374

Artykugy u#ytkowe
Nr.  Opis
011298 MC "rodek czyszcz#cy do

laboratori$w, foto-optyki
i mikroskop$w (120 ml)

P

+ = wyposalenie standardowe
dane w nawiasach podaj$ "rednic& pola obrazu.

Zapytajcie o nasze szczeg!gowe prospekty o systemach mocuj"cych optifix.

Mitutoyo  ~J—



Dane techniczne

Nr.  Opis
176-106 st"g!obrotowy

Zakres!obrotu:! B60#
Warto$%!podziagki!skali:! 1#
Noniusz:! B'
Wymiar!pow.!roboczej:! B!1112!mm
Pgytalszklanalé!66!mm!(Nr.!1200662)

Wysoko$%:! R22!Imm
Masa:! n,7'kg
Dane techniczne

Nr.  Opis
172-198 st"globrotowy
Zakres!obrotu:! B60#

Warto$%!podziagki!skali:! L#
Noniusz:! p'
Wymiar!pow.!roboczej:! E!146!mm
Pgytalszklana!é!100!mm!(Nr.!200667)
Wysoko$%:! P20,5'mm
Masa:! R 5lkg

mikroskop pomiarowy 1TM-500

Seria 176
diagram!systemowy

152-390 / 152-389

=
Y 937387 (1 m)

t 965013 (2 m)

176-204

—
=
a1
o
o

o

mikroskop pomiarowy 1
wyposa#enie specjalne

Seria 176

Wyposa enie!specjalne!dlal TM-505!
st"g!obrotowy

176-106

Seria 172

wyposa enie!specjalne!dlal TM-510!
st"globrotowy

371

Adapter
12AAE044 37'1 oD
—O—aD)

Zapytajcie 0 nasze szczeg!gowe prospekty
172-198 o systemach mocuj"cych loptifixd.

Mitutoyo



mikroskop pomiarowy 1TM+5002

wyposalenie specjalne Dane techniczne
. . Nr.  Opis

Seria 176 Seria 172 176-105 przyrz"d!kgowy!przechylny

wyposa enie!specjalneldla!TM-508Vyposa enie!specjalne!dla! TM-510! <o wienielktact —

przyrz"d'kgowy!przechylny przyrz"d'kgowy!przechylny Warto#&/podziagkilskali:! 1.%

Max.!wielko#&!wyrobu:! brzy!0%:!nachylenie:!!
€170'mm!x!140!mm!!
przy!nachyleniu!$!10%:!
€145!mm!x!140!mm

Masa:! R,4lkg

Dane techniczne

176-105 172-197 Nr. Opis
172-197 przyrz"d'kgowy!przechylny
Nastawienie!k"ta:! B!10%
) ) Warto#&!podziagki!skali:! 1%
Seria 176 Seria 172 Max.!wielko#&!wyrobu:! beil0%:!nachylenie:!!
| . | . 171 . . €180!mm!x!140!mm!!
uchwyt!zaciskowy pryzmalpoziomalz!zaciskami przylnachyleniu!$!10%:!
€165!mm!x!140!mm
Masa:! 2,5kg
: Dane techniczne
176-107 Nr.  Opis
9' . 176-107 uchwyt!zaciskowy
172-378 Max.!wysoko#&!detalu:!  B5!mm

. Dgugo#&!rowkalteowego:! 152!Imm
Seria 176 Rozstaw!otwor'w:! B4!mm!il120!mm

. " . . | I
pionowe!urz"dzenie!pomiarowe! Masa! DAl

Qtﬁw Dane techniczne

-
Nr.  Opis
172-378 Pryzmalpozioma
{ Max.!wielko#&!wyrobu:! EI25!mm
Wymiary:! B0O!x!I65!x!100!mm
176-204 Masa:! D,8'kg
Seria 176 Dane techniczne
ggowica!mikrometryczna!z!obrotowym!wrzecionem!ilvargclem!d Nr.  Opis

176-204 pionowe!urz"dzenie!pomiarowe

s |

| i
350-271
Dane techniczne
Seria 176 Nr.  Opis
. . . . ) Lo 350-271 ggowica!mikrometryczna
ggowica!mikrometryczna!z!nieobrotowym!wrzecioneettildgyah!! 350-282 ggowica!mikrometryczna
I
I.WyJ#CIem.danyCh Uchwyt!do!mocowania:! B!8!mm!dlalczujnik'w!
: i'diatest'w
1

350-282

Zapytajcie 0 nasze szczeg"gowe prospekty
0 systemach mocuj#cych toptifixd.

Mitutoyo



mikroskop pomiarowy 1TM-5002
wyposa#enie specjalne

Seria 176

T — ggowica mlkrometryczna Z nieobrotowym wrzecioneem wgilgch

Uchwyt do mocowania: € 8 mm dla czujnik%w

i diatest%w é
Nr.  Opis l tl i

152-389 ggowica mikrometryczna 152-389 / -390 (Y- i osi X)
152-390 ggowica mikrometryczna
164-161 ggowice mikrometryczne Seria 176

goowica mikrometryczna z nieobrotowym wrzecioneem wagjigch

164-161

ggowice mikrometryczne

sggowice mikrometryczne mechaniczne
sggowice mikrometryczne elektroniczne
sggowice mikrometryczne DIGIMATIC?

patrz od strony 94, 97

Seria 176

p@ytki pomiarowe
Nr.  Opis
176-109 gwint metryczny
podziagka 0,25 + 1,0 mm
176-110 gwint metryczny
podziagka 1,25 + 2,0 mm
176-111 okr!gi € 0,05 + é 4,00 mm
176-112 modug ewolwenty 0,1+1,0 mm
k"t przyporu 20#
176-113 k't 55#
176-114 k't 60#
176-120 gwint Whitworth
60 skok/cal + 26 skok/cal
176-121 gwint Whitworth w
24 skok/cal + 18 skok/cal

176-122 gwint Whitworth

16 skok/cal + 11 skok/cal
176-123 gwint UNC

80 skok/cal + 28 skok/cal

176-124 gwint UNC

24 skok/cal + 14 skok/cal
176-125 gwint UNC

13 skok/cal + 10 skok/cal
176-126 krzy$ paj'czy

(wyposa$enie standardowe)
176-127 gwint NF

80 skok/cal + 28 skok/cal
176-128 gwint NF

24 skok/cal + 14 skok/cal
176-129 gwint NF

13 skok/cal + 10 skok/cal 176-126
176-130 modug ewolwenty 0,1 + 1,0 mm

k"t przyporu 14#30'
176-140 gwint ISO

podziagka 0,075 + 0,7 mm
176-141 gwint ISO

podziagka 0,75 + 2,0 mm

—o
o
VA
o
o
o
A2
AV

176-110 176-111 176-112

<

/ \

176-113 176-114

176-122

176-129

176-140 176-141

Zapytajcie o nasze szczeg!gowe prospekty o systemach mocuj'cych loptifix2.
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mikroskop!pomiarowy!*TM-5002!
wyposa#enielspecjalne
pier'cieniowaloprawa!"wietina

sPier"cieniowaloprawa!"wietlnaljest!'dodatkowynsiiacyjnym!o"wietleniem,!!
pozwalaj'cym!nalunikni%cie!bg%d w!w!rozpoznalwamildkrazu.!!
Dzi%kilokr'ggemulksztagtowililumiejscowienilviaprabopiektywu!detalljest!!
r wnomiernie,!bez!cieni,!o"wietlony!.!
M Doposa#enie!do!mikroskopu!!
pomiarowego!serii!TM
_—

Nr. Opis
377-090-1'DDPier"cieniowaloprawal
"wietlna

12AAE044 Adapter

_

377-090-1'DD

rodgo!"wiatga!zimnego

#rodgo!"wiatga!zimnego

Danel!techniczne

Pob r'mocy:! BO!VA
Moc:! B5!W
Regulacjaljasno'ci:! bezstopniowa
Wsuwanielfiltra:!  boczne
—— Wymiary:! 168!x!120!x!268!mm
Masa:! 1,3!kg
\ Nr.  Opis

011079-1#rodgo!"wiatga!zimnego

Artykugy!u#ytkowe
011079-1! ;
21011080-1 T
011315 $ar wka!8!V,!30!'W
podw jny!"wiatgow d
Danel!techniczne
&wiatgow d:! R-ramienny!z!
ogniskowaniem
Dgugo"c:! 550!mm
&rednica:! 4lmm
Nr. Opis
011080-1 podw jny!"wiatgow d
011080-1
gi%tki!"wiatgow d
Daneltechniczne
Gi%tkil"wiatgow d:! f-ramienny
Dgugo'c:! 1200!mm
&rednica:! 7!mm
Nr. Opis
011336 “wiatgow d
011336

Mitutoyo  ~E——



wymiary stogu pomiarowego

dla TM-500

152 140
120

96

4lxIM4
glebokosc!10!mm!

f % L otwor!4!x!5!é
L4 rd
13 - 2|5
n ) L4 rd
A | Bz
7 'I/E % é 4
szczeg gowy!rysunek!!
rowkalteowego
176-206
dla TM-500
2[‘0321.5 518 17100
220 10
154 9| r!E1
— p |
* e | I A
—3 3 ik
= 71 N N 0o
Q e, |
6-M6 2 = t 2 / °
Mﬁ/
41xIM4
glebokosc!10!mm!
13
2 )
7 o
szczeg gowy!rysunek!
176-207 rowkalteowego
Nr. 176-206 176-207
Zakres pomiarowy 50 x 50 mm 100 x 50 mm
Wymiary stogu pomiarowego 152 x 152 mm 240 x 152 mm
Wymiary stolika szklanego 96 x 96 mm 154 x 96 mm
Nr. katalogowy stolika 380405 380495
Max. waga detalu 5kg 5kg
Metoda pomiarowa ggowice mikrometryczne ggowice mikrometryczr
Irednica uchwytu 18 mm 18 mm
Wysoko"# stogu 44,5 mm 52,5 mm
Wymiar mocowania stogu 100 x 70 mm 100 x 70 mm
Odst$p rowk%w teowych 120 mm 120 mm
Masa 2,72 kg 4,17 kg
Do przyrz&du TM-500 TM-500
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mikroskopy pomiarowe model MF

Mikroskopia w nowych wymiarach

sNowa seria mikroskop!w pomiarowych MF posiagdtakagak jako"# obrazu, gatw$
obsgug%, funkcjonalno"# pomiarow$ i odpowieesyeppekiarowe, ktlre s$ szczeg!lnie
przydatne w przemy"le.

slnnowacyjna optyka z wspaniagymi obiektywami.

sOptymalna wielko"# przyrz$du.

sTV-system / foto-mikrografia: mo&liwo"# zam@ntimwaszystkich modeli (adapter C-Mount).

sDzi%ki du&emu odst%powi roboczemu i wysaklerodzidaptycznej obiektywy znajduj$
szczeg!lne zastosowanie w przemy"le.

Seria 176

Dane techniczne

Model: MF-Model
Tubus optyczny
Typ: jedno- lub dwuokularowy
(wyposa&enie specjalne)
Obraz: boczny (z krzy&em k$t 25")
Adapter do
kamery: obecny
Obiektywy
_ Powi%kszenie: 3 x (wyposa&enie standardow:

1x,5x, 10 x, 20 x, 50 x, 100 x

Okular

Powi%kszenie: wyposa&enie specjalne
do wyboru:
monokular 1 sztuka 10 x,
dwuokular 2 sztuki 10 X,
iw wyposa&eniu specjalnym
zawarty optyczny tubus

Pole obrazu: 24 mm (pole obrazu é 8 mm
przy obiektywie 3 x)

#wiatgo przechodz!ce

MF-B2010 B Metoda o"wietlenia: wg Koehlera
*ridgo "wiatga: halogen (12 V, 50 W)
&ywotno"# ok. 50 godzin
(513667)
Intensywno"# "wiatga: wymiarowa
Uwagi: z przesgon$ aperturows$,
filtr zielony (938905)
#wiatgo odbite
Metoda o"wietlenia: telecentryczna
*rldgo "wiatga: halogen (12 V, 50 W)
&ywotno"# ok. 50 godzin
(513667)
MF-B3017 B Intensywno"# "wiatga: wymiarowa
Model MF-A1010 B/  MF-A2010B/  MF-A2017B/  MF-A3017 B/ Uizl Z przesgons aperturows
MF-B1010 B MF-B2010 B MF-B2017 B MF-B3017 B
Nr. 176-562 D / 176-563 D / 176-564 D / 176-565 D /
176-582 D 176-583 D 176-584 D 176-585 D
Zakres pomiarowy XY
stogu 100 x 100 mm 200 x 100 mm 200 x 170 mm 300 x 170 mm
Okular wyposalenie specjalne: jedno- lub dwuokularowy
Rozdzielczo"#
wskazania XY Einstellbar 0,001 mm, 0,0005 mm, 0,0001 mm
Liczba wskazania osi MF-A: 2; MF-B: 3
Funkcje wskazania zerowanie, rozdzielczo"#, kierunek liczenia, wyj"“cie danych przez zg$cze RS-2
Odchylenia pom. dgugo'ci XY: (3+0,02L)%m/Z:((5+0,04 L) %m dla MF-B) L =dg. pomiaru (mm)
Odcinek ogniskowania 150 mm 150 mm 220 mm 220 mm
szybkie i dokgadne ustawianie pokr&tgem
Wymiary stogu 280 x 280 mm 350 x 280 mm 410 x 342 mm 510 x 342 mm
Wymiary szkga stogu 180 x 180 mm 250 x 150 mm 270 x 240 mm 370 x 240 mm
Zakres obrotu i £ jou MU St s e
Max. wysoko"# detalu 150 mm 150 mm 220 mm 220 mm
Max. waga detalu 5 kg 10 kg 20 kg 20 kg
Wymiary g$czne Mitutoyo
(szer. x g@. X wys.) 555 x 741 x 630 mn618 x 741 x 630 mn626 x 887 x 750 mnb676 x 887 x 750 mm
Masa 55 kg 59 kg 130 kg 138 kg Wyczerpuj!ce informacje o tym i innych
produktach znajdziecie w naszych
Zapytajcie o nasze szczeg"gowe prospekty o systemach mocujlcych optifix. szczeg"gowych prospektach.
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mikroskopypomiarowe model MF

Seria 176

diagram systemowy

we

o

Mo'\Tro I(ltglzr?tgtz)us Adapter C-Mount Adapter do kamery 0,6 x Pilot ogniskowej
g g Nr. 970441 Nr. 375-054 Nr. 375-055
Binokular tubus
Nr. 176-303-1
waglcznie para okular"w 10 x
Okular 10 x (2 sztukj) - MF Vision Unit
Nr. 378-856 wyposas$enie dodatkol
okular 15 x (2 sztuki)_|
Nr. 378-857
Okular 20 x (2 sztuki) O#wietlenie dodatko
Nr. 378-858 Nr. 176-351-5
Okular z podziagk!
k!tow! 10 x ] Model 3017
Nr. 375-043
Cyfrowy okular
z podziagk! k!'tow! 10}x
Nr. 375-040
Okular z podw"jnym|
obrazem 10 x [ St"g obrotowy
Nr. 375-044 — Nr. 176-306
Okular z obrotow! Model 1010
poytk! szklan!
N 176iae7 Model 2010 Model 2017
opcja warsztatowa
Obiektyw 1 x | _ - St"@ obrotowy Szyna do adapteru Szyna do adapteru
Nr. 375-036-1 Nr. 176-305 Nr. 176-310 Nr. 176-304
Obiektyw 3 x
Nr. 375-037-1
L 1 Uchwyt zaciskowy | Uchwyt zaciskowy || Uchwyt zaciskowy
Nr. 176-107 Nr. 176-107 Nr. 176-107
Obiektyw 5 x ||
Nr. 375-034-1
- Pryzma pozioma - Pryzma pozioma - Pryzma pozioma
Nr. 172-378 Nr. 172-378 Nr. 172-378
Obiektyw 10 x | | |
plEsTERes Przyrz!d k@owy Przyrz!d keowy Przyrz!d keowy
— przechylny — przechylny — przechylny
. Nr. 172-197 Nr. 172-197 Nr. 172-197
Obiektyw 20 x ||
Nr. 375-051
Obiektyw 50 x || Filtr GIF
Nr. 375-052 Nr. 12AAA645
Obiektyw 100 x | | Filtr LB 80
Nr. 375-053 Nr. 12AAA646
Wzorzec szklany || | | Filtr ND 2
Nr. 375-056 Nr. 12AAA643
L Filtr ND 8 -
- ) Nr. 12AAA644 Zapytajcie o nasze szczeg!gowe prospekty
=wyposasenie standardope o0 systemach mocuj"cych Loptifix2.

377
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mikroskop!pomiarowy!Hyper!MF!/'MF-U!
High!End
Bardzo!mage!odchylenie!pomiaru!dgugo#ci.

sWszystkie 3 osie sterowane nap!dem silnikowym.
sMaksymalny ci!"ar detalu 30 kg.

sOkular z liczb# p$l widzenia 24.

sDu"y wyb$r objektyw$w i doposa“enia.

Hyper MF-U

Hyper MF z VISION UNIT i PC

Hyper MF widok z boku Hyper MF-U widok z przodu

Danel!techniczne

Dane!techniczne

Odchylenia

pomiaru dgugo%ci: X =Y (0,9 + 0,3L/100) &n
Z (z LAF) (1,5 + L/100) &m

Rozdzielczo%'

liniag$w: 0,00001 mm

Zakres pomiarowy: 250 x 150 x 150 mm

Model Hyper!MF Hyper!MF-U

Zakres pomiarowy (mm) 850 (X50 (Y-o!) x 150 (Z-o!)

Rozdzielczo!" 0,00001 mm

Odchylenia pom.X £ Y-0! (0,9 + 0,3 L/100) #m

dgugolci Z-o! (1,5 + L/100) #m

Przesuw osi sterowany motorycznie

Max. waga detalu 30 kg

Podswietlenie $wiatgo przechodz%ce 12V, 50 W lwiatgo zimne przez !wiatgow&d z wbudowan% przesgon% aperturow%
Auflicht 12V, 100 W !wiatgo zimne przez !wiatgow&d z wbudowan% przesgon% aperturow%

Obiektywy 1x,3x,5x,10x, 20 x,50 x, 100 x 1x,2x,5x,10x, 20 x, 50 x, 100 x

Okulary 10 x, 15 x, 20 x

Rodzaj obrazu pole jasne pole jasne / pole ciemne Wyczerpuj celinformacje!oltym!ilinnych!!

Zapytajcielo!nasze!szczeg"gowe!prospekty!olsystemach!mocuj cych!toptifix?.

protuktach!znajdziecie!w!naszych!
szczeg"gowych!prospektach.
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projektory pomiarowe PJ-A3000

sProjektor stogowy do kontroli magych i !rednich detali.

sPionowy, obrotowy ekran z krzy&em paj$czym.

sProsty w obsgudze wsp"rz$dno!ciowy st"@ pomiarowy z mo&liwo!ci% szybkiego i doks
ustawienia.

sBezpol!rednie, gatwe do odczytania, znajduj%ce si$ na wysoko!ci oczu wskazania XY
pewne i bezbg$dne pomiary.

sWbudowany halogen ze !wiatgem przechodz%cym i olwietlenie !wiatgem odbitym.

sStandardowo wyposa&ony w cyfrowy wska#nik k%ta.

Seria 302
Wyposa%enie standardowe
Nr. Opis
172-202 obiektyw 10 x
12AAD990 st"g pomiarowy *PJ-A3005 F-150+
319-225-1 st"g pomiarowy *PJ-A3010 F-200+

515530 3 x lampy halogenowe
*24 /150 W+

383876  pokrowiec
12AAD379 przesgona ochronna na obiektyw

Artykugy u%ytkowe
Nr.  Opis
011298 MC !rodek czyszcz%cy do

laboratoriw, foto-optyki
i mikroskop"w *120 ml+

302-701 D

Bezpol!redni odczyt wynik"w pomiarowych na
6-cio miejscowym wska#niku gwarantuje pewne
i bezbg$dne pomiary.

Whbudowany, cyfrowy wska#nik k%ta, mo&liwy
odczyt w stopniach lub ukgadzie dziesi$tnym.
Rozdzielczo!": 1( lub 0,01).

Model PJ-A3000 Seria
Ekran rednica 315!mm
wska"nik!k#ta przeg#czalne!lstopie$/ukgad!dziesi%tny,!rozdzielczo &:!przeg#c
zakres!wskaza$:!)!360'*liczy!do!)!370'+
Funkcje przeg#czanie! ABS/INC,!IZERO
Niepewno &!powi%kszenia 0,1-! wiatgo!przechodz#ce,!0,15!-! wiatgo!odbite
Podswietlenie  oprawalo wietleniowa lampy!halogenowe!*241V,!150'W+
system!o wietlenia telecentryczny
Zasilanie 230!V,!50/60!Hz
Masa PJ.A3005!F.150:!116!kg;!PJ.A3010!F.200:!140!kg
Dane techniczne wsp!grz#dno$ciowych stog!w pomiarowych
Model PJ-A3005 F-150 PJ-A3010 F-200
Nr. 302-702 D 302-701 D
Zakres!pomiarowy!osi!XY 150Ix!50!mm 200!x!200'mm
Rozdzielczo & 0,001!mm
System!pomiarowy wbudowane!szklane!liniagy!pomiarowe
Wymiary!stogu 280!x!152!mm 380!x!250!mm
Max9!wysoko &!detalu do!103,5!mm do!<2,5!mm
Max9!waga!detalu 5lkg
Funkcje zerowanie!
=/+!wyb>rlkierunku!

wyj Cie!RS.232!C!

UEEZRELIEE MIDINEEE © BI L IE szybkie!przestawienielosi!XY

produktach znajdziecie w naszych
szczeg!gowych prospektach. Zapytajcie o nasze szczeg!gowe prospekty o systemach mocuj'cych loptifix?.
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projektory pomiarowe PJ-A3000

Seria 302
diagram systemowy

ﬂ 12AAA8

—e,

12AAAB07D (2 m)
12AAAB08D (4 m)

(RS-

232 C)
07D (2 m)

Mitutoyo
oprogramowanie
2D COSMOs

172-230 =
I =
I

172-203
|

172-204 172207
1 1

olld] |

Optoeye 200 przewody od liniag#w
pomiarowych musz$ by" podg$czone
bezpol!rednio do QM-Data 200

PJ-A3000

1093

854

PJ-A3005F-150

I wzorcowe pgyty pomiarowe

_

172-160-3

PJ-A3010F-200
p—

999678D

N

QM-Data 200

Optoeye 200

5 §332-151
S
12AAEN

Odstep
roboczy

S
T
|
L
|

Wyposalenie standardowe
Nr.  Opis
172-202 obiektyw 10 x

Irednica p{ D2
detalu max.
wysoko!"
detalu
I
wiatgo!przechodz'"ce wiatgo!odbite
Powi#kszenie 10!x 20!x 50!x 100!x 10!x 20'x 50!x 100!x
"rednica pola widzenia (mm)
g:ﬁgggggégg 131,5 115,7 116,3 1131 131,5 115,7 116,3 1131
W (mm)
ﬁj:ﬁggggi:;gg 166 132,5 112,6 15 120 12 112,6 15
H (mm)
PJ-A3005F-150 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5
PJ-A3010F-200 192,5 192,5 1925 1925 192,5 192,5 192,5 192,5
D1 (mm)
PJ-A3005F-150 207 187 127 110 198 161 127 110
PJ-A3010F-200 185 187 127 110 185 161 127 110
D2 (mm)
PJ-A3005F-150
| | | 1 | |

PJ-A3010FE-200 154 169 125 110 120 123 125 110

[ ]
Mitutoyo =




projektory pomiarowe PJ-A3000
wyposalenie specjalne

Seria 172
obiektywy do serii PJ-A3000

NI Opis Wszy_stkie obiektywy_dostarcza_ne stz p"gprzepuszczalnymi zwierciadgami.
: - W obiektywach 50 x i 100 x zwierciadga te s! wbudowane.
172-203 obiektyw 20x
172-204 obiektyw 50x
172-207 obiektyw 100x
172-292 p"gprzepuszczalne zwierciadgo
do obiektywu 10 x
172-293 p"@przepuszczalne zwierciadgo
do obiektywu 20 x

Wyposalenie specjalne

10 x
172-202
(wyposat#enie 20 x 50 x 100 x
standardowe) 172-203 172-204 172-207

Seria 176 / Seria 172
st"@ obrotowy

172-198
Nr. Obrt! Rozdzielczo"# Noniusz Wymiafekiywny!é Wysoko"# Masa
mm élmm mm mm kg
172-198 360% 1$ 2 146 100 20,5 2,5

przyrz!d kgowy przechylny

172-197
Nr. Nachylenie Rozdzielczo"# Max.!detal'éViax.!dg.!detalu Masa
mm mm kg
172-197 %!10% 1% 80!1(65) 140 25

() przy nachyleniu 10$

pgyta adaptuj!ca

) Pgyta do zamocowania stogu obrotowego,
Dane techniczne uchwytu zaciskowego i przyrz!du kgowego (tylko do PJ-A3010 F-200)

Nr. Opis
999678D pgyta adaptuj!ca

Masa: 2 kg

999678D

Zapytajcie o0 nasze szczeg"gowe prospekty o systemach mocuj#cych toptifix2.
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projektory pomiarowe PJ-A3000
wyposalenie specjalne Nr. Opis

176-107 uchwyt zaciskowy
Max. wysoko#$ detalu: 35 mm

Seria 176 Seria 172 Dgugo#$ rowka teowego: 152 mm
uchwyt zaciskowy pryzma pozioma z zaciskami Rozstaw otwor'w: 84 mm und 120 mm
Masa: 0,42 kg
Nr. Opis

172-378 Pryzma pozioma
Max. wielko#$ wyrobu: € 25 mm

Wymiary: 90 x 65 x 100 mm
Masa: 0,8 kg
176-107
172-378
. ) Nr. Opis
Seria 172 Seria 172 172-116 podziagka szklana
podziagka szklana podziagka szklana Dokgadno#$: norma zakgadowa
. ) . . ) . . Zakres pomiarowy: 50 mm
Do sprawdzenia powilkszenia Do sprawdzenia powilkszenia i pomiar"w na ekrarwarto#$ podziagki skali: 0,1 mm
Bg!dy graniczne: (3 + 5 L/1000) %m
L = dg. pomiaru w mm
172-116 172-161
Nr. Opis
172-161 podziagka szklana
Dokgadno#$: norma zakgadowa
. . Zakres pomiarowy: Nr. 172-161 = 300 mm
Seria 172 Seria 172 P W Nr. 172-118 = 200 mm
zielonv fil zafk roiektor miarow Warto#$ podziagki skali: 0,5 mm
elony filt ) szatka pOd projektor pomiarowy Bg!dy graniczne: (15 + 15 L/1000) %m
Dla poprawy ostro#ci kontur"w L = dg. pomiaru w mm
Nr. Opis
172-160-3 filtr zielony
172-160-3
. 172-269 Nr.  Opis
Seria 172 172-269 szafka pod projektor pomiarowy
zwierciadgo #wiatga odbitego Wielko#$ stogu: 440 x 830 mm

. . Wysoko#$: 660 mm
Do stosowania przy mago refleksyjnych detalach

Artykugy ulytkowe
Nr.  Opis
011298 MC #rodek czyszcz&cy do

laboratori"w, foto-optyki
i mikroskop"w (120 ml)

172-230 172-229
Obiektyw Nr. Seria
10 x 172-229 PJ-A3000
20 x 172-230 PJ-A3000

Zapytajcie o nasze szczeg"gowe prospekty o systemach mocuj#cych loptifix2.
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projektory pomiarowe PJ-A3000
wyposalenie specjalne

wzorcowe pgyty pomiarowe
patrz strony 400

OO OO

Typ RE Typ PO Typ RA Typ GO
siatka prostok"tna siatka biegunowa promienie
Typ DE Typ CO
gwint metryczny 1ISO uzlblenle ewolwentowe komblnowane z siatki

prostok“tnej i biegunowej

Fr Siatka! Siatka!!  Promienie K"ty Gwint!! Uz#bienie! Kombinowane
prostok“tna biegunowa metryczny!IS@&volwentowe (RE!!PO)
(Typ!RE)  (Typ!PO)  (Typ'RA)  (Typ!GO)  (Typ!M) (Typ!DE)  (Typ!CO)
PJ-A3000 Nr.201386 Nr.201387 Nr.201388 Nr.201389 Nr.201390 Nr.201391  Nr. 512

wymiary stogu pomiarowego

dla PJ-A3000
280
; 220 6-Mé
] T —
13 — 7 N
A 0| | V !
3 e A o
7 | = IR Y
0 o T i e — e — : — oy
szczeg gowy!rysunek!! ! i —
kalt
rowkateowego 19 u
12AAD990
Nr. 12AAD990
Zakres pomiarowy 150 x 50 mm
Wymiary stogu pomiarowego 280 x 152 mm
Wymiary stolika szklanego 196 x 96 x 5 mm
Nr. katalogowy stolika 381349
Max. waga detalu 5 kg
Metoda pomiarowa Linear Scale
Irednica uchwytu £
Wysoko"# stogu 52,5 mm
Wymiar mocowania stogu 100 x 70 mm
Odst$p rowk%w teowych 120 mm
Masa 16 kg
Do przyrz&du PJ-A3000

EE——— - Miitutoy0



Messprojektoren PJ-H30

O#wietlenie #wiatgem odbitym ze zmienn" regulacj”
Obr"t soczewki kondensorarjalnie# zmiana k$ta pogo#enia p"gprzepuszczalnego
zwierciadga w obiektywie optymalnie poprawiaj$ obraz powierzchni mago refleksyjnych.

sNowy system o%wietlenia kraw!dzi zwi'ksza nat!#enie %wiatga na rzutowany detal

sWysoka dokgadno%& pomiarowa (wychodzi poza normy JIS)

sSt"g pomiarowy z szybkim przesuwem jedn$ r'k$ w obu osiach w celu gatwego przeg$czania
mildzy szybkim pozycjonowaniem, a precyzyjnym ustawianiem.

sZasilacz pr$du stagego pozwala na soft start przyrz$du i maksymalne wydgu#enie #ywotno%ci
#ar"wek halogenowych.

sDobrze widoczny czytnik z du#ymi cyframi.

sWhbudowany precyzyjny sensor kraw!dzi (Optoeye) w modelach PJ-H 30 B/D.

Wyposas$enie standardowe
Nr.  Opis
172-472 obiektyw 10 x
. 515530 2 x lampy halogenowe
Seria 303 (24 V/150 W)
383876 pokrowiec
172-201 przesgona ochronna na obiektyw

Wyposas$enie specjalne
Nr.  Opis

172-271 obiektyw 5 x

172-473 obiektyw 20 x

172-474 obiektyw 50 x

172-275 obiektyw 100 x

Pozostage wyposa#enie specjalne patrz strona 3€

Artykugy u$ytkowe
Nr.  Opis
011298 MC %rodek czyszcz$cy do

laboratoriw, foto-optyki
i mikroskop"w (120 ml)

pokr!tgo rlcznego ogniskowani

Y]

303-735D ergonomicznie zoptymalizowane
ogniskowanie

wbudowany automatyczny sensor

kraw!dzi Wyczerpuj'ce informacje o tym i innych
produktach znajdziecie w naszych
Zapytajcie o nasze szczeg!gowe prospekty o systemach mocuj"cych optifix. szczeg!gowych prospektach.
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Model PJ-H30A Nr.

z rlcznym ogniskowaniem

PJ-H30B Nr.

z rlcznym ogniskowaniem
i wbudowanym Optoeye

PJ-H30D Nr.

Z motorycznym ogniskowaniem
i wbudowanym Optoeye

St"g pomiarowy  Zakres pomiarowy
Wymiary stogu
Wymiary stolika szklanego
Zakres obrotu

Maksymalne obci%&enie
(szklanego stolika)
Szybki przesuw

Jednostka Maksymalna wysoko™ detalu

ogniskuj%ca  Mechanizm nap!du/ ustawiania
(model PJ-H30A/B)
Mechanizm nap!du/ ustawiania
(model PJ-H30D)

O'wietlenie 9wiatgo przechodz%ce

9wiatgo odbite

Filtr (opcjonalnie)
System pomiarowy
Cyfrowy czytnik  Rozdzielczo™
Wskazane osie

Funkcje

projektory pomiarowe PJ-H30

303-713D 303-714D 303-715D
303-723D 303-724D 303-725D
303-733D 303-734D 303-735D
200 x 100 mm 200 x 170 mm 300>
350 x 280 mm 410 x 342 mm 510 x 34!
250 x 150 mm 270x240 mm 370 x 2
# 3% (W prawo) # 5% (w lewo)
10 kg 20 kg
dlaosi XiY
105 mm

Pionowy nap!d obiektywu (przyrz%d ze stagym stoge

pokr'tgo (1 mm/ pegny obr't)

Pionowy nap!d obiektywu (przyrz%d ze stagym stoge

nap!d z silnikiem (Jog/ Shuttle -Regler dla ustawie+ zgrul

i precyzyjnych: co 4 .m dla ustawie+ precyzyjnych,

r'&na pr'dko*: max6 5 mm/s)
;r'dgo ‘wiatga: lampy halogenowe 24 V / 150

telecentryczne o'wietlenie Zoom, wbudowany filtr absorbt

ciepgo i wentylator, bezstopniowa regulacja ‘wiatga,

osgabienie uderzenia nat!&enia pr%du,
mechanizm 'lizgowy do wymiany lamp
;r'dgo ‘wiatga: lampy halogenowe 24 V / 150 W / 5

telecentryczne o'wietlenie Zoom, wbudowany filtr absorbt

ciepgo i wentylator, bezstopniowa regulacja ‘wiatga,
soft start ‘wiatga (osgabienie uderzenia nat!&enia pro

mechanizm 'lizgowy do wymiany lamp
filtr GIF (do o'wietlenia ‘wiataem przechodz%cy:
bardzo dokgadne liniagy’szklane<
0,001 mm/cal (do wyboru)
XiY
zerowanie, zmiana kierunku, wej'cie Optoeye,

wyj'cie RS-232 C

Odchylenia pomiaru dg#igo'ci< (3=0,02 L) .m L: dgugo™ pomiarowa (mm)

Uwaga: bez obci%&enia, na osi X/Y

Sensor kraw!dzi  Model PJ-H30A opcjonalnie poprzez OPTOEYE 2006 Sensor kral
odczyt warto'ci pomiarowej dla ka&dej 0si6

czujnik kraw!dzi zintegrowany w miejscu przecilcia |

niezale&nie od kierunku przy ‘wietle przechodz%cym

najmniejsza odczytywana 'rednica: € 2 mm (rzutowanego

najmniejszy odczytywany odst!p kraw!dzi: 1 mm (rzutow

obrazu), powtarzalno*: s 2?1 .m<

420 W

Model PJ-H30B/D

Maksymalne zu&ycie pr%du

Wymiary przyrz%du 835 (B) x83@ (Ty5@ (B) x K@3 (Rb6@ (B) x K@3 (T)
x K85+10K0 (H) mii85+10K0 (H) miki85+10K0 (H) mm

Masa przyrz%du 178 kg 205 kg 212 kg

< zgo&ony patent (w Japonii)

<% metoda pomiarowa odpowiada JIS B 7184

<& brak dostatecznego o'wietlenia mo&e spowodowa* nie rozpoznanie kraw!dzi

< warto™ osi%gnilta w testach Mitutoyo

382 79 382 796
Artykugy u#ytkowe —— ‘ ——
Nr.  Opis K% O§\ V(} I
011298 MC !rodek czyszcz"cy do — ] : X
laboratori#w, foto-optyki K ) ’ \Qn ) ’

i mikroskop#w (120 ml)

985- 1090
985-1090

ioad S

230.5 - 315.5/(0% optyczna)

!

}EB . o EE i - .
EZ7 20 | 365 [[16 | [37a | 270 365 [16
04 86 745 404 745
ol 2435 | 285 [50 816 28 | 8 578

480 - 585
480 - 585

T

180 - 230|(0$ optyczna)

10 — 105 (zakres przesuwu pionowego)
0- 105 (zakres przesuwu pionowego)

prd

7]
57
127] 159
o
&
X
[
[+]
—

127 ] 155

=

Zapytajcie o nasze szczeg!gowe prospekty o systemach mocuj'cych loptifix2.
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projektory pomiarowe PJ-H30

Seria 303
diagram systemowy
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Zapytajcie o nasze szczeg!gowe prospekty o systemach mocuj"cych optifix.
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Wyposalenie standardowe

Nr.  Opis
172-472 obiektyw 10 x

Wyposalenie specjalne
Nr.  Opis

172-271 obiektyw 5 x

172-473 obiektyw 20 x

172-474 obiektyw 50 x

172-275 obiektyw 100 x

Dane techniczne

Nr.  Opis
176-107 uchwyt zaciskowy

Max. wysoko$% detalu: 35 mm
Dgugo$% rowka teowego: 152 mm
Rozstaw otwor"w: 84 mmi 120 mm
Masa: 0,42 kg

projektory pomiarowe PJ-H30
wyposalenie specjalne

Seria 172
obiektywy dla serii PJ-H30

Wszystkie obiektywy dostarczane s! z p"gprzepuszczalnymi zwierciadgami.

10 x
172-472
5 x (wyposa#enie 20 x 50 x 100 x
172-271 standardowe) 172-473 172-474 172-275
Seria 172

st"@ obrotowy

172-198
Nr. Obrt Warto!"#dziagki#oniusz $rednica Efektywny#é Wysoko!"
mm elemen. é#mm mm mm
172-198 360% 1% 2' 146 100 20,5
Seria 176

uchwyt zaciskowy

176-107

Zapytajcie 0 nasze szczeg"gowe prospekty o systemach mocuj#cych toptifix2.

Masa
kg

#25
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projektory pomiarowe PJ-H30
wyposalenie specjalne

Seria 172
przyrz!d kgowy przechylny

172-197
Nr. Nachylenie ~ Warto !"podziagki“skali Max."detal"éMax."dg."detalu ~ Masa
mm mm kg
172-197 #'10% 1% 80""(65) 140 2,5

() przy nachyleniu 10$

Seria 172

pryzma pozioma z zaciskami Dane techniczne

Nr.  Opis

172-378 Pryzma pozioma
Max. wielko"# wyrobu: é 25 mm
Wymiary: 90 x 65 x 100 mm
Masa: 0,8 kg

172-378

Zapytajcie o nasze szczeg"gowe prospekty o systemach mocuj#cych loptifix2.
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projektory pomiarowe PJ-H30

wyposalenie specjalne

Seria 172

podziagka szklany
Do sprawdzenia powi#kszenia

Dane techniczne

Nr. Opis
172-116 Wzorzec szklany
Dokgadno!$: norma zakgadowa
Zakres pomiarowy: 50 mm
Warto!$ podziagki skali: 0,1 mm
Bg#dy graniczne: (3 + 5 L/1000) %om 172-116

L = dg. pomiaru w mm

Seria 172

podziagka szklany
Do sprawdzenia powi#kszenia i pomiar'w na ekranie.

Dane techniczne

Nr. Opis
172-161 Wzorzec szklany
Dokgadno!$: norma zakgadowa
Zakres pomiarowy: Nr. 172-161 = 300 mm
Nr. 172-118 = 200 mm
Warto!$ podziagki skali: 0,5 mm 172-161

Bg#dy graniczne: (15 + 15 L/1000) %m
L = dg. pomiaru w mm

Seria 172

zielony filtr
Dla poprawy osfci kontur"w

Dane techniczne

Nr. Opis
12AAG981zielony filtr

12AAG981

Seria 172

Dane techniczne szafka pod projektor pomiarowy

Nr. Opis
172-269 szafka pod projektor pomiarowy

Wielko!$ stogu: 440 x 830 mm
Wysoko!$: 660 mm

172-269
Pozostage wyposa&enie specjalne:
QM-Data 200 i Optoeye 200 (tylko PJ-HA)
patrz strony 397 i 399 Zapytajcie o0 nasze szczeg"gowe prospekty o systemach mocuj#cych toptifix2.
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projektor pomiarowy PV-5110

sPV-5110 jest projektorem wolnostojlcym o zwartej konstrukcji.
sDu"y obrotowy ekran gwarantuje dobre warunki obserwacji i pomiar#w.

Seria 304
Wyposa#enie standardowe
Nr.  Opis
st#g pomiarowy (200 x 100 mm)
o$wietlenie $wiatgem odbitym
(lampka halogenowa)
24V, 150 W do 5 x, 10 x i 20 x
172-402 zestaw obiektyw#w, 10 x
512089 uchwyt do urz!dzenia
wskazuj!cego
512305 lampa halogenowa, 24 V, 150 W
Artykugy u#ytkowe
Nr.  Opis
011298 MC $rodek czyszcz!cy do
Nr. 304-909 D laboratori#w, f)c/)to-optgl/ki
el P50 i mikroskop#w (120 ml)
Zakres pomiarowy XY X 200 mm, Y 100 mm
System pomiarowy 1Linear Scale?
Rozdzielczo!" 1#m
Odczyt k$ta 0,01% lub 1'
&rednica ekranu 508 mm
Max. masa detalu 5 kg
Zakres pomiarowy 200 x 100 mm
Wielko!" stolika szklanego 280 x 180 mm
Obiektyw »0(wyposa)enie standardowe*
&wiatgo przechodz$ce 24V, 150 W
&wiatgo odbite 24V, 150 W
Wymiary 620 x 1073 x 1627 mm  Pozostage wyposa'enie specjalne:
Masa 190 kg QM-Data 200 patrz strony 397 i 398
Nr. 304-909 D (PV-5110) Projekcja boczna odwrotna
z wska'nikiem KA (wyposa“enie specjalne) Przestawienie wysokolci 160 mm
H D
L
H = max. wysoko$% detalu
L = max. odlegeo$% ostrego obrazu
D = max. $rednica wyrobu w ksztagcie walca, kt#rego
kraw&d' podlega zobrazowaniu z wymagan! ostro$ci!
Projektionsobjektiv Pole widzeniaé  Metoda H L D
mm mm mm mm
5Xx 100 przechodz$ce 125 60,0 120,0
5x 100 odbite 125 27,0 +
10 x 50 przechodz$ce 181 60,0 120,0
10 x 50 odbite 181 60,0 +
20 x 25 przechodz$ce 206 60,0 120,0
20 x 25 odbite 206 60,0 +
50 x 10 przechodz$ce 87 32,4 64,8 . ) . o
100 x 5 przechodz$ce 87 22,5 45,0 Wyczerpuj“ce informacje o tym i innych
produktach znajdziecie w naszych
Zapytajcie o nasze szczeg!gowe prospekty o systemach mocuj"cych toptifix2. szczeg!gowych prospektach.
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Wyposa#enie specjalne
Nr. Opis
510189 pokrowiec

Obiektywy
Nr.
172-401

Opis

zestaw obiektywwSskgada si! z:

Nr. 172-406 obiektyw

Nr. 172-407 kondensor

Nr. 932602 adapter do obiektyw
(o"wietlenie "wiatgem
odbitym)

zestaw obiektywu 10 x

(wyposa#enie standardowe)

skgada si! z:

Nr. 172-409 obiektyw

Nr. 172-410 kondensor

zestaw obiektywu 20 x skgada si!

Nr. 172-411 obiektyw

Nr. 172-412 kondensor

zestaw obiektywu 50 x skgada si!

Nr. 172-413 obiektyw

Nr. 172-414 kondensor

zestaw obiektywu 100 x skgada si!

Nr. 172-415 obiektyw

Nr. 172-414 kondensor

172-402

172-403

172-404

172-405

Nr. 999678 D adapter do *

Nr. Opis
*172-198 st$g obrotowy
obr$t 360%, skala 1%, noniusz :
powierzchnia robocza: é 146 mr
poyta szklana: € 100 mm
(Nr. 200667)
Masa: 2,5 kg
przyrz&d kgowy przechylny
nastawienie k&ta: * 10%,
odczyt: 1%
max. wielko"+ wyrobu:
przy nachyleniu 0%:
€ 80 mm x 140 mm
przy nachyleniu * 10%:
€ 65 mm x 140 mm
Masa: 2,5 kg
uchwyt zaciskowy
Max. wysoko"+ detalu: 35 mm
dgugo"+ rowka teowego: 152 m
rozstaw otwor$w: 84 mm i 120 mr
Masa: 0,42 kg
* 172-378 pryzma pozioma z zaciskiem

*172-197

*176-107

172-319 kabina ciemniowa do osgony ekra: /<

2000 x 1200 x 1500 mm
podziagka szklana

dgugo"+ 50 mm,

warto"+ dziagki eledpl mm
dokgadno"+ (3 /5 L;1000) <m
podziagka szklana

dgugo"+ 300 mm,

warto"+ dziagki elem. 0,5 mm

172-116

172-161

dokgadno"+ (15 / 15 L;1000) <m

172-160-2 filtr barwny (zielony)

projektor pomiarowy PV-5110

Seria 304
diagram systemowy

Mitutoyo Optoeye 200
oprogramowanie
2D COSMOS
332-151 wzorcowe pgyty pomiarowe

patrz strony 400

I 12AA
011119 é

)] QM-Data
@ Model z ramieniem|
264-146 D
Model stanowiskow

09CAB217 . ; &) )\ 264-145 D
wyj"cie danych RS-232 8¢ \’ (wyposattenie
specjalne)

174-173 D
wska=nik KA-Counte

2- osiowy cyfrowy

kabina cemnowaI;

172-319
2000 x 1200 x 1500 mm
172-160-2
@ filtr zielony
[7)
‘ 172-116

podziagka
szklany 50 mm

(wyposattenie
standardowe)

By

172-419
uchwyt
(wyposa#enie
standardowe)

=g

38

10 x 20 x
y 5X 172-402 172-403 50 x 100 x
,// 172-401 obiektywy 172-404 172-405
N / / (wyposattenie
N S standardowe)

999678 D

172-197 176-107

172-378

wyposa#enie do mocowania i pomiaru

172-198

Zapytajcie o nasze szczeg!gowe prospekty o systemach mocuj'cych loptifix2.
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wymiary stogu pomiarowego

dla PV-5110

25

100 100

100 25

Nr.

Zakres pomiarowy
Wymiary stogu pomiarowego
Wymiary stolika szklanego
Nr. katalogowy stolika
Max. waga detalu

Metoda pomiarowa
Irednica uchwytu
Wysoko"# stogu

Wymiar mocowania stogu
Odst$p rowk%w teowych
Masa

Do przyrz&du

Mitutoyo

12AAF177
200 x 100 mm
380 x 250 mm
280 x 180 x 6 mm
382762
5 kg
Linear Scale
+
75 mm
210 x 140 mm
+
18,5 kg
PJ-A3000 / PV-50081(F0y-




projektor pomiarowy PH-A14
sProjektor pomiarowy PH-A14 jest projektovgrkonaniu poziomym; sgu!“cym do

obserwacji i pomiar#w wyrob#w o dulych gabarytach jak z$batki, taoczniki itp.
sMax. masa badanego detalu 45 kg.

Seria 172
Wyposa#enie standardowe
Nr.  Opis
172-011 obiektyw 10 x
512305 lampa halogenowa 24 V, 150 W

Artykugy u#ytkowe
Nr.  Opis
011298 MC %rodek czyszcz'"cy do

laboratori#w, foto-optyki
i mikroskop#w (120 ml)

Nr. 172-810 DM (PH-A14)
opcjonalnie z procesorem danych
QM-Data 200 (264-146 D)

Powi$kszenie Nr.
10 x* 172-011
20 x 172-012
50 x 172-013
100 x 172-014

* wyposalenie standardowe
Wyczerpuj'ce informacje o tym i innych
produktach znajdziecie w naszych
szczeg!gowych prospektach.

Pole obrazu é

mm
35,60
17,80

7,12

3,56

Nr.

Model

Zakres pomiarowy XY
System pomiarowy
Rozdzielczo!"
#rednica ekranu
Odczyt k$ta

Max. masa detalu
Wymiary stogu
Obiektyw

#wiatgo przechodzS$ce:

#wiatgo odbite:

172-810 DM
PH-A14
X 200 mm, Y 100 mm
1Linear Scale?
0,001 mm
356 mm (obrotowy)
o
45 kg
407 x 153 mm
10 x

24, 150 W
telecentryczny

24V, 150 W

(dwa oddzielne !wiatgowody)

Wymiary 612 x 1240 x 1158 mm
Masa ok. 140 kg
Zakres ogniska: 50,8 mm
Wymiar W Wymiar L Wymiar D
mm mm mm
93 235 130
40 235 116
14,6 109 31,3
€5 109 19,2

Zapytajcie o nasze szczeg!gowe prospekty o systemach mocuj'cych loptifix?.
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projektor pomiarowy PH-A14

Seria 172
Wymiary

1158

454
612

158

1240

Seria 172
diagram systemowy

(patrz strona 399)

Wyposa#enie specjalne

Obiektywy
Nr. Opis
172-011 obiektyw 10 x
(wyposalenie standardowe)

172-012 obiektyw 20 x

172-013 obiektyw 50 x

172-014  obiektyw 100 x

172-142  koniki k@owe,

uchwyt é 120 mm,

(é 240 mm mit 172-143)
masa: 3,3 kg

podstawy konik$w do 172-142
masa: 2,2 kg

uchwyt detalu

masa: 1,3 kg

obrotowe imadgo

obr$t 360%,

max. rozgo'enie 76 mm
masa: 2,8 kg

pryzma

max. wielko&' detalu: € 50 mm
masa: 1,24 kg

element mocuj#cy detalu np.
pig i frez$w tarczowych
element mocuj#cy detalu np.
pig i frez$w tarczowych

172-143

172-132

172-144

172-234

172-001

172-002

& &aég

Optoeye 200

172-116

172-118

172-161

172-286

podziagka szklany

dgugo&' 50 mm,

warto&' dziagki elem. 0,1 mm
dokgadno&' (3 + 5L/1000) *m
podziagka szklany

dgugo&' 200 mm,

warto&' dziagki elem. 0,1 mm
dokgadno&' (3 + 5L/1000) *m
podziagka szklany

dgugo&' 300 mm,

warto&' dziagki elem. 0,5 mm
dokgadno&' (15 + 15L/1000) *m
filtr (zielony)

582ZA095 szafka pod projektor pomiarowy
174-173 D wska"nik KA

2-osiowy

58AAA407 mocowanie do wska'nika KA

172-011 172012 172013 172-014 '
Wyposalenie standardowe E’
L ] ] Wzorcowe pgyty pomiarowe \3/\3/2'151 loni
yposalenie
patrz strony 400 B al
12AAE671 y, Spedane
Wyposalenie ~J
specjalne
QM-Data 200
Model z ramieniem
264-146 D
Model stanowiskowy
264-145 D
Wyposalenie specja
E (patrz strony 397)
a
172-002 v I —
@254 T T o
— filtr zielony
172-286 \
172-001
@254 . 174173 D
' wska"nik KA-Counter
2- osiowy cyfrowy
'ﬁ.\ przyrz#d wska"nikowy
] o posalenie
B0 . :
N0 SN i\' ,]’ specialne)
1721144 % @U
@] ) a9)
172132 172-161
. I 172-116
172-142
I \./ 50 mm
S5 <S5
@’ M’ Zapytajcie 0 nasze szczeg!gowe prospekty
172-143 o0 systemach mocuj"cych toptifix2.
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projektor pomiarowy PH-3515 F

sProjektor pomiarowy PH-35]jést projektorem w wykonaniu poziomym; sgu!“cym do
obserwacji i pomiar#w wyrob#w o du'ych gabarytach jak z$batki, tgoczniki itp.
sMax. masa badanego detalu 45 kg.

Dane techniczne
Whbudowany cyfrowy wska%nik pomiaru k'ta

Wyposa#enie standardowe

Nr. Opis
172-184 obiektyw 10 x
383228  pokrowiec
515530 lampa halogenowa 24 V, 150 W
(1 sztuka)
12BAA637 lampa halogenowa 24 V, 200 W
(1 sztuka)
Artykugy u#ytkowe
Nr. Opis
011298 MC &rodek czyszcz'cy do

laboratori#w, foto-optyki
i mikroskop#w (120 ml)

Seria 172

Nr. 172-847 (PH-3515 F)

Powi kszenie Nr.
11 5Ix 172-145
110!x* 172-184
1201x 172-173
1501x 172-165
100!x 172-166

* wyposalenie standardowe

Pole obrazu é

mm
71,20
35,60
17,80

7,12
3,50

Nr. 172-847

Model PH-3515 F

Zakres pomiarowy XY X 254 mm, Y 152 mm
System pomiarowy 1Linear Scale?

Rozdzielczo!" 0,001 mm
Odczyt k#ta 0,01$ lub 1'
%rednica ekranu 353 mm
Max. masa detalu 45 kg
Wymiary stogu 450 x 146 mm
Obiektyw 10 x
%wiatgo przechodz#ce: 24,150 W

obrotowy ekran.
wbudowany cyfrowy wska&nik XY
24V, 200 W
(Twin-zimne !wiat@o)

%wiatgo odbite:

Wymiary 460 x 1115 x 1150 mm
Masa 150 kg
Zakres ogniska: 50 mm

Wymiar W Wymiar L Wymiar D
mm mm mm
160,0 175 152,4

93,0 235 152,4
40,0 235 116,0
14,6 80 30,4

9,5 109 19,0

Zapytajcie o nasze szczeg!gowe prospekty o systemach mocuj'cych loptifix?.

Mitutoyo



projektor pomiarowy do bdania ci!"kich detal
PH-3515 F

Seria 172
diagram systemowy

Mitutoyo
oprogramowanie
2D COSMOS QM-Data 200

Model z ramieniem
264-146 D

Model stanowiskowy
264-145 D

wzorcowe pgyty pomiarowe
patrz strony 400

(patrz strony 397)

—
011119

Optoeye 200
Optoeye 200 przewody od id '
liniag!w pomiarowych musz"0
by# podg"czone bezpo$rednio @
do QM-Data 200 332-151

&

_

172-133

12AAE671 S

172-002 172-001

172-142

|

172-143 172-118

172-161

Zapytajcie o0 nasze szczeg#gowe prospekty o systemach mocuj$cych optifix.

Mitutoyo

Wyposa%enie specjalne

Wyposa“enie specjalne

Obiektywy
Nr. Opis
172-145 obiektyw 5 x
172-184  obiektyw 10 x
(wyposa%enie standardowe)
172-173 obiektyw 20 x
172-165 obiektyw 50 x
172-166  obiektyw 100 x
172-142  koniki kgowe,
uchwyt é 120 mm,
(é 240 mm mit 172-143)
masa: 3,3 kg
172-143 podstawy konik!w do 172-142
Masa: 2,2 kg
172-132 uchwyt detalu
masa: 1,3 kg
172-133 o$wietlenie $wiatgem odbitym
172-144  obrotowe imadgo
obr!t 360&,
max. rozgo%enie 76 mm
masa: 2,8 kg
172-234 pryzma
max. wielko$# detalu: € 50 mm
masa: 1,24 kg
172-001 element mocuj'cy detalu np.
pig i frez!w tarczowych
172-002 element mocuj'cy detalu np.
pig i frez!w tarczowych
172-116 podziagka szklany
dgugo$# 50 mm, warto$# dziagki
elementarnej 0,1 mm
dokgadno$# (3 + 5L/1000) 'm
172-118 podziagka szklany
dgugo$# 200 mm, warto$# dziagki
elementarnej 0,1 mm
dokgadno$# (3 + 5L/1000) 'm
172-161 podziagka szklany
dgugo$# 300 mm, warto$# dziagki
elementarnej 0,5 mm
dokgadno$# (15 + 15L/1000) 'm
172-286 filtr (zielony)

174-173D wska*nik KA
2-0siowy
58AAA407 mocowanie do wska*nika KA



procesor danych QM-Data 200

Dane techniczne Nr. 264-145 D QM-Data 200 (wersja do ustawiania na stole)

Monitor: graficzny-LCD Nr. 264-14® QM-Data 200 (wersja pozwalajlca na przymocowanie do urz!dzenia)
gssgd)é\?v?gtlgc(:)zz}n) sZa pomoc! procesora QM-Data 200 mo"na opracowywa# dane urz!dze$ pomiarowych

Zasilanie: adapter sieciowy jak projektory lub mikroskopy pomiarowe.

Zu"ycie energii:  max. 24 W sW spos%b przejrzysty i zrozumiagy ekran LCD procesora pokazuje w formie graficzne
(bez wyposa"enia i warto&ci pomiarowe oraz wyniki obliczeniowe.

— dodatkowego) sWyniki pomiarowe mog! by# podawane za pomoc! drukarki (drukarki termicznej, dost'f

w wyposa“eniu dodatkowym) lub drukarki zewn'trzne;.

(szer. x dg. x wys.): 200 x 90 x 280 mm o . . . . " |
e 1,2 kg sNowo stworzone programy cz'&ciowe, zmierzone dane i wyniki pomiarowe mo"na zap

(jednostka eksploatacyjna) dyskietce, kt%ra dost'pna jest w wyposa“eniu specjalnym.

ok. 1,0 kg

(n%"ka podporowa w opcji) . Funkcje:

Seria 264 Wieloj'zykowe prowadzenie u#ytkownika:
Wyposa#enie specjalne A U"ytkownik mo"e wybra# tekst na wy&wietlaczu
NI Opis do ustawiania na stole w dziewi'ciu j'zykach: japo$skim, angielskim,

niemieckim, francuskim, wgoskim, hiszpa$skim,
portugalskim, chi$skim i korea$skim.

Pomiar element$w geometrycznych:

Dodatkowo, opr%cz cech standardowych, takich ja
kogo, punkt, linia, elipsa, prostok!t, otw%r, odst'p,

12AADO033 drukarka (z kabelem)

908353-1 papier do drukarki (1 rolka)

1-1525612 kabel do drukarki ESC/P
(boczny) (2 m)

12AAHO35 nap'd dyskietek USB punkt przeci‘cia i kit, do dyspozyciji u"ytkownika
937179 T wygl!cznik no"ny pozostaje mnogo&# innych mo"liwo&ci analizowan
16833 pami'# przeno&na USB danych (np. prostopadgo&#, r%wnoleggo&#).

Funkcja Al-Mitutoyo:

Al oznacza *Artifical Intelligence = sztuczna inte-
ligencja?. Przy wprowadzeniu tej funkcji odpada
wyb%r wprowadzenia wskaz%wek w celu dokonar
pomiaru. Na podstawie danych pomiarowych
procesor QM-Data 200 rozpoznaje, o jaki rodzaj
elementu chodzi i automatycznie oblicza "ldane
cechy. W ten spos%b mo"na nieprzerwanie
przeprowadza# pomiary.

Menu u#ytkownika:
Funkcje makro i przygotowanie programu
cz'&ciowego pozwalaj! zar%wno na pomiary

Nr. 264-145 D jednorazowe jak i seryjne w szybkim i przyjaznym
dla u"ytkownika przebiegu.

Funkcja statystyki:

Mog! by# realizowane podstawowe obliczenia
statystyczne (warto&# &rednia, odchylenia
standardowe) i prezentacja graficzna taka jak
histogram.

Warunki u#ytkownika:

. Dzi'ki specjalnie zastosowanej technologii
Seria 264 jednostka obliczeniowa jest chroniona przed
do przymocowania do urz!dzenia Wstrz!sami. Klawiatura zabezpieczona przed

) kurzem umo"liwia u"ycie procesora tak"e w
warunkch warsztatowych.

Wyczerpuj!ce informacje o tym i innych
produktach znajdziecie w naszych
szczeg$gowych prospektach.

EEEEE—— - Miitutoyo
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procesor danych QM-Data 200

Seria 264

Mo liwe!podg"czenial!
(pozostage!pog“czenialznajdziecie!w!systemach!diagiatyc»gptih!
danego!przyrz"du.)

Przykgad 1: wyj!cie danych DIGIMATIC
np.IPH-3515!F

2IXNr. 93693Przew#d!sygnagowy!1!m!lub
2IXNr. 965011Przew#d!sygnagowy!2!m

wyj$cielX Nr. 011119
: Nr. 011466
- |

Pyﬁciew DMX_2! RS-232!C

> | Urz"dzenie!do!

przenoszenia
Przykgad 2: wyj!cie danych RS-232 C
np.!PJ-A3000!/!PJ-H30!/!MF-Mikroskop
Nr. 12AAA807D
RS-232!C

RS-ZBZ!C!Przew#d!sygnaE;o 'ha
zale ny!od!typu!przyrz"du

Przykgad 3: podg"czenie Linear Scale
np.!PV-5110

wyj$cie!X!Linear!Scale
wyj$cie!YlILinear!Scale

Mitutoyo > ——



sensor kraw!dzi 1OPTOEYE 2002

sOptoeye 200 redukuje wpgyw czynnika ludzkiego w trakcie pomiaru podczas automat
rozpoznawania kraw!dzi.

Nr. 332-1510PTOEYE 2002

Dane techniczne

Charakterystyka k"ta: bez podania
kierunku Seria 332
Minimalna-é obrazu: 2 mm na ekrani

Minimalna szeroko%# obrazu: 1 mm na ekrdd@ projektor$w pomiarowych tylko w poz"czeniu z QM-Data 200

Max. pr!dko%# przesuwu

stogu: 4,5 mm/s
(obiektyw 10 x),
5,5 mm/s
(obiektyw 20 x,
50 x, 100 x)

Jasno%f#: 30 do 500 Lux
min. r$&nica
jasno%ci
do ciemno%cil
20 Lux

Precyzja powtarzalno%ci: s =1'm

Wyposa#enie specjalne

Nr. Opis
12AAE671uchwyt sensora do
PJ-A3000, PJ-H30, PH-3515F,
PH-A14
12AAE672uchwyt sensora do PV-5110
Projektor pomiarowy QM-Data 200 OPTOEYE 200
\J
Wskaz"wka

sStosuj'c OPTOEYE 200 projektor musi by# podg"czony do QI
poprzez Lineag Scale.

EEEEE——— - Miitutoy0



payty pomiarowe

sPagyty pomiarowe zwilkszaj" zakres stosowania i mo#liwo$ci projektor%w firmy Mitutp¢@e techniczne

sW zale#no$ci od typu projektora (wymiar%w ekranu) stosowane s" pgyty pomiarowes9eroko$e& linii: 0,05, 0,08, 0,1 i
nast!puj"cych $rednicach é 250, 300, 340 i 500 mm. 0,12 mm
Payty pomiarowe zawieraj" du#y asortyment wymiar%w wzorcowych, kt%re mog" byénszpbittasek: bg"d liniowy:
i sprawnie wykorzystane do pomiar%w. Przy zastosowaniu pgyt pomiarowych mo#na dokona& (0,04 +1/3000) mm

bg"d liniowy:

iaro i i ro i k"o ieni si 0
pomiar%w dgugo$ci, wysoko$ci, r%wnoleggo$ci, k'"t%w, promieni, siecznych, rozstaw%w 25 sekund k"towych

otwor%w, $rednic, wszystkich znormalizowanych zarys%w gwint%w i profili uz!bie'. wspYaczynnik
sWszystkie pgyty pomiarowe wykonane s" ze specjalnego tworzywa sztucznego odpgzegititoscicieplnej
odksztagcenia, powleczonego warstw" ochronn". tworzywa payt: 2,7 K

do pomiar%w na projektorach pomiarowych

Typ RE Typ GO Typ DE
siatka prostok"tna k"ty uz!lbienie ewolwentowe
Typ CO
Typ PO Typ M . o
siatka biegunowa gwint metryczny 1ISO kombinowane z siatki

prostok“tnej i biegunowej

Typ RA

promienie
Nr. é mm Nr. é mm
siatka postok!tna Typ RE gwint metryczne 1ISO Typ M
201380 250 201384 250
201386 300 201390 300
201392 340 201396 340
512621 500 512625 500
siatka biegunowa Typ PO uz"bienie ewolwentowe Typ DE
201381 250 201385 250
201387 300 201391 300
201393 340 201397 340
512622 500 512626 500
promienie Typ RA kombinowane (RE i PO) Typ CO
201382 250 512651 250
201388 300 512652 300
201394 340 512653 340
512623 500 512654 500
klty Typ GO zygzak * linia gamana
201383 250 12BAE144 300
201389 300
201395 340
512624 500

Mitutoyo  “pu——



KOMEG *OPTI-FIX2

Modularny systermocowa! KOMEG *OPTI-FIX° zostag stworzony specjalnie dla potrzet
optycznej wsp"grz#dno$ciowej techniki pomiarowe;j.

sKOMEG 1OPTI-FIX° gwarantuje pewne mocowanie detali podczakzipkimzamnu
odczyt warto"ci pomiarowych jest trwale bezbg!dny, a funkcjonalno"# czyni dodatkowo
pomiary seryjne I$ejszymi.

sW celu uniknilcia odbicia "wiatga z otoczenia wszystkie istotne elementy s% matowo ¢

Wyczerpuj%ce informacje o tym i innych
produktach znajdziecie w naszych
szczeg"gowych prospektach.

EEEEE——— - Miitutoyo




system mocujlcy TOPTI-FIX#

SIOPTI-FIX2 £ modularny i zmienny system mocowania do projektor!w, mikroskop!w i
przyrz"d!w do obr!bki obrazu.

sSkgada si# z zaskakuj'"co mago element!w, ktlre nawet trudno skomplikowane detale mocuje
w wybrannej pozycji w celu przeprowadzenia pomiaru.

sSzczegllnie w pomiarach seryjnych i powtarzalnych 1OPTI-FIX2 okazuje si# pewnym i
racjonalnym systemem.

2
S
5
6
8
7
4
1
1Basis-Set? zestaw podstawowy nr. katalogowy:
011323
Nr. artykugu 1Basis-Set? skgada si! z: llo"# Dgugo"#
M550838 1. listwa zaciskowa z rowkiem g$czeniowym 1 100 mm
M550857 2. listwa zaciskowa bez rowka g$czeniowego 1 200 mm
M550846* 3. klin mocuj$cy 2 +
M550842 4. g$cznik z rowkiem 1 i
M550853 5. uchwyt zaciskowy 1 £
M550891 6. kogki cylindryczne z gwintem 1 30 mm
M550845 7. g$cznilowkiem wzdgu%nym 2 40/10 mm
M550849 8. spPoynka zaciskowa dguga, 15& 1 +

*pozostage wieko'"ci dostarczane na zapytanie

W celu unikni#cia odbicia $wiatga z otoczenia
wszystkie elementy s" matowo czarne.

Monta% element!w zaciskowych na stole
pomiarowym odbywa si# albo przy pomocy ramek
utrwalonych pgytkami albo poprzez pr!%niowe
poytki zaciskowe, ktlre mo%na przymocowa& w
dowolnym miejscu stogu.

Mitutoyo  “J—




system mocuj'cy 1OPTI-FIX2
wyposa'enie specjalne

Listwy zaciskowe z rowkim czogowym Uchwyt teleskopowy

M550838 100/19,6 mm +element ko$cowy &
M550859 200/19,6 mm M550852
M550835 240/19,6 mm ,‘
M550836 250/19,6 mm +element wsuwany =
Inne dgugo!ci na zapytanie. M550839

(dopasowane do wymiar"w stogu) ) o ) )
do stosowania z kogkami cylindrycznymi bez gwint

. . Kogki cylindryczne é 6 mm

Listwy zaciskowe bez rowka czogowego d hwvitw telesk h (b int

M550861 100/19,6 mm 0 uchwytiw teleskopowych (bez gwintu)
M550887 10 mm

M550857 200/19,6 mm
M550888 20 mm

M550854 250/19,6 mm

M550834 310/19,6 M550889 30 mm

0 mm M550890 40 mm

Igne dgugo!ci Sa zapy.tarlie. do uchwytu (z gwintem M4)
(dopasowane do wymiar'w stogu) M550891 30 mm

Nakgadka mocuj!ca z dgugim otworem
do utrwalania listw zaciskowych o Wkeadka 3615%

M550846 \.i M550837 250/20 mm
Inne daugolci na zapytanie. L

(dopasowane do wymiar"w stogu)

Wkgadka 100/20 mm

M550843
eélcznik ze skokiem 20/20 z rowkami bocznymi i czogowymi
M550841 z gwintem M4

do spr#%yny zaciskowej.
Wkgadka 40/10 mm X
M550845ylko z rowkami bocznymi

Wkgadka 100/20 mm
M550858ylko z rowkami bocznymi

elcznik 20/20
z rowkami

M550842
Uchwyt spr&"yny zaciskowej
M550850

Paytka pr#'niowa jako element
mocuj!cy na stole pomiarowym

M550844 Element uchylny z kogkiem cyIindrycz|
I

stosuje si#, gdy nie ma otwor"w gwintowych ~ M550847 e
pozwalaj$cych na u%ycie nakgadek

Element uchylny z ostrzem

M550851

Uchwyt zaciskowy z gwintem M4 <S>

M550853 {Q’

jako uchwyt do zacisk"w spr#%ynowych: " :

mo%liwo!& zastosowania jako wkgadk#. Spré&’yna zaciskowa #5 @
M550870 (kr'tka) \
M550849 (dguga) >

Element przegubowy Q

Z Yjask#@czym ogonem? ’ Spr&"yna zaciskowa %0 @

< : =
M550840 T~ Ms550848 (kr"tka) \
do stosowania z M550853. M550869 (dguga) 0
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